
 

 

アプリケーション 

１．スパッタリング 

２．エッチング 

３．イオンビームアシスト膜 

４.材料開発 

５．イオンロケット開発 

特徴 

１．フィラメントカソード 

２．フランジマウント 

３．多様な電力範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

動作原理と寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオンビームソースの機能は、イオンを生成し、 

高速に加速し、ソース下流域に噴射することです。 

噴射されるイオンは、km/sの速度をもつ単極エネ 

ルギーのビームを形成します。イオンビームソース 

は放電チャンバー、電子ソース、グリッド、ニュー 

トラライザーの 4要素からなります。 

 

ソースは、放電チャンバーにソースガスを導入 

して動作します。電子ソースはガスをイオン化する 

ために用いられ、プラズマを形成します。プラズマ 

はイオン密度と電子密度がほぼ等しい電気的導電性 

のある気体です。放電チャンバー内のイオンは、 

ソースグリッドにより高速化されます。ニュートラ 

ライザーはソース下流域に配置され、電子を放出し、 

ソースから噴射される正イオンとの数量バランスを 

とります。 

 

 

 

 

 

販売店：シーオージー合同会社  

〒270-1138 千葉県我孫子市下ヶ戸 1825 番地 16 

ロイヤルヒル我孫子 103 電話＆FAX：04-7197-1832 

www.cognet.info 


